HALL EFFECT OLCUM
SISTEMLERI VE PROB
ISTASYONU

made in KOREA




ECQPIA HMS 3000 SERiSi HALL EFFECT

HALL EFFECT OLCUM SISTEMLERI
VE PROB ISTASYONU

Van Der Pauw teknigi ile Hall Effect dl¢timleri
N/ P tipi yariiletken tayini
S1v1 azot sicakliginda dl¢tim imkani
Sistem 6l¢iim asamasinda
Bulk, Sheet Tastyici konsantrasyonu
Mobility, Hall katsay1s1
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Conductivity, Resistivity, Magneto-resistance
Alpha (Vertical/Horizontal ratio of resistance)
degerlerini 6l¢ebilmektedir.

» Baslica; Si, SiGe, SiC, GaAs, InGaAs, InP, GaN, TCO (ITO dahil), AlZnO,

yariiletkenlerin 6l¢iimlerini yapabilmektedir.

Model HMS - 3000 HMS - 3300
GitigAlami | 1nA~20mA 1 nA~20 mA
Resistivity (Q.cm) 10 ~ 107 10 ~ 107
Concentration (1/em?) 107~ 10 107~ 10
Mobility (cm?/Volt-sec) 1~107 1~ 107
A 7T o
77K (LN2) veya
- 2 ~ 5,5mm kalinliginda; 5,5 mm kalinligina
5%5 ~20x20mm kadar
15%x15 ~ 30%x30mm 5x5mm ~ 20x20mm
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FeCdTe, ZnO, vs

HMS - 3500
I nA~20mA
10~ 107
107~ 10*
1~107

sadece 0,55T

RT ~ 773K (500°C)

5,5 mm kalinligina
kadar
5x5mm ~ 20x20mm



HMS 5000 SERISI HALL EFFECT
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» Van Der Pauw teknigi ile Hall Effect 6lgtimleri
» N/ P tipi yariiletken tayini
» Sivi azot ile yiiksek sicaklik araliginda 6lglim imkani
» Program araciligtyla step motor kontrollii
» Sistem 0l¢lim asamasinda
Bulk, Sheet Tasiyic1 konsantrasyonu
Mobility, Hall katsayis1
Conductivity, Resistivity, Magneto-resistance
Alpha (Vertical/Horizontal ratio of resistance)
degerlerini 6lgebilmektedir.
» Baslica; Si, SiGe, SiC, GaAs, InGaAs, InP, GaN, TCO (ITO dahil), AlZnO, FeCdTe, ZnO, vs
yariiletkenlerin 6l¢iimlerini yapabilmektedir.
TEKNIK (")-
Model HMS - 5000 HMS - 5300 HMS - 5500
Giris Ak~ 1 nA ~20 mA 1 nA ~20 mA 1 nA ~20 mA
RESMF@EHI 104~ 10 104~ 10' 10+~ 10'
Concentration (1/em?) 107~ 10 107~ 107 107~ 107
Mobility (em?/Voltsce) 1~ 107 1~ 10 1~ 10
_ 0,55Tesla 0,55Tesla 0,55Tesla
(+/- 0.03T) (+/- 0.03T) (+/- 0.03T)
80K ~ 350K RT ~ 573K (300°C) RT ~ 773K (500°C)
(AMP55T) (AHTS55T3) (AHTS5TS)
+/- 0,5K hassasiyet +/- 1K hassasiyet +/- 1K hassasiyet
2 mm kalinlhiginina 2 mm kalinliginina 5,5 mm kalinligina =N
kadar kadar kadar EA
5x5Smm ~ 20%20mm 5x5mm ~ 20x20mm 5x5mm ~ 20%20mm =
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ECQPRIA HMS 7000 FOTONIK HALL EFFECT
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» Van Der Pauw teknigi ile Hall Effect 6l¢timleri
» 3 farkkli Led kaynakli sistem (Kirmizi, Yesil, Mavi)
» N/ P tipi yariiletken tayini
» Program araciligiyla step motor kontrollii
» Sistem 6l¢lim asamasinda 151k siddeti degeri girilerekten

Bulk, Sheet Tastyic1 konsantrasyonu
Mobility, Hall katsay1s1
Conductivity, Resistivity, Magneto-resistance
Alpha (Vertical/Horizontal ratio of resistance)
degerlerini 6lgebilmektedir.
» Baslica; Solar hiicre, optiksel sensor ve Si, SiGe, SiC, GaAs, InGaAs, InP, GaN, TCO (ITO
dahil), AlZnO, FeCdTe, ZnO, vs yariiletkenlerin 6l¢iimlerini yapabilmektedir.

TEKNIK (”)ZE-
2 mm

kalinliginina
oA~ 410y 7 12 T 0,55 Tesla
20 mA 104~ 10 107~ 10 1~10 (+/- 0.03T) RT kadar
5x5Smm ~
T 20x20mm
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ETCP-2000 PROB ISTASYONU

HALL EFFECT OLCUM SISTEMLERI
VE PROB ISTASYONU

TEKNIK (')-

» Ornek turucu
Ornek tutucu boyutu: 100mm (4”)
Alanin X, Y hareketlilik araligi: £20mm
Opsiyonel olarak 6rnek tutucular;
1) Sicaklik kontrolsiiz vakumlu 6rnek tutucu
i1) Yiiksek sicaklikli 6rnek tutucu RT ~ 573K (300°C)
111) Diisiik ve yiiksek sicaklikli 6rnek tutucu 80K ~ 573K (300°C)

» Manipiilator (Micropositioner)
Coziintirlik: 12 um + 2um
X, Y, Z hareketlilik : 6mm x 20mm x 6mm
4 set baglant1 aparatlariyla X, Y, Z konumlandirci (Micropositioner)
BNC konnektorlii koaksiyel kablo

» Vakum odasi (yuvarlak silindir)
Vakum seviyesi: 8x107 torr .
Boyutu: 370mm ¢apinda, 230mm ytiksekliginde o

» Mikroskop
0.63 ~ 5X Zoom mikroskop
FOV (goriilebilir alan) 20.5mm ~ 2.5mm
2X adaptor
Calisma mesafesi: 95mm ~ 130mm
Aydinlatict: 60 LED’l1 halka seklinde 151k kaynagi

» ETCP - 2000 sisteminin sase bilgileri
Boyut (GxDxY): 80cm x 80cm x 70cm
Agirlik: Yaklagik 150 kg

» Opsiyonel ozellikler
Basing dlger
Titresimi Onleyici tabla
Eklenebilir manipiilatdr (micropositioner)
Baglant1 portlar1 (Feedthrough)

0312222 20 43 www.teknis.com.tr



ECQPRIA EPS SERISI PROB ISTASYONU
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EPS 500 EPS 1000
MODEL
EPS 300 EPS 500 EPS 1000
Ornek tutucu boyutu 4" (100 mm) 6" (150 mm) 6" (150 mm)
Mikroskop biiyiitme orant 90 ~ 1,000x 90 ~ 1,000x 90 ~ 1,000x
CCD kamera opsiyonel opsiyonel opsiyonel
Ornek tutucunun dénmesi — 360° 360°
X : 50mm X : 100mm X : 100mm
X, Y, Z hareketlilik Y : 50mm Y : 100mm Y : 100mm
Z: 12mm Z :25mm Z : 40mm
Isiticili tabla (RT ~ 300° C) opsiyonel opsiyonel opsiyonel
Isiticili tabla (0° C ~ 300° C) opsiyonel opsiyonel opsiyonel
g 450%500x500 (mm) 450x500x500 (mm) 575%485%x430 (mm)
Boguilvo Al 13 ~ 15kg 13 ~ 15kg 27 kg
Karanlik oda opsiyonel opsiyonel opsiyonel
~
Micropositioner
- EPS 300
TIA
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